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EMENTA

Caracterizagdo de filmes finos: espessura e topografia, composicdo e estrutura cristalina,
propriedades mecanicas, elétricas e opticas.

CONTEUDO PROGRAMATICO

Unidade 1: Importancia, propriedades e aplicacées de filmes finos, técnicas de deposicao fisica e
quimica. Filmes em multicamadas.

Unidade 2: Propriedades e estrutura das superficies. Caracterizagao de filmes finos.

Unidade 3: Medidas de espessura e topografia de filmes: Perfilometria, microscopia confocal e
eletrénica, AFM e STM.

Unidade 4: Composicao e estrutura cristalina: Difragdo de raios X e elétrons. Espectroscopia
Raman. Microscopia de forga atbmica.

Unidade 5: Propriedades mecanicas: Microindentagdo, nanoindentacao, scratch test.

Unidade 6: Propriedades épticas e elétricas de filmes.

Unidade 7: Design de filmes finos.
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Artigos recentes envolvendo a caracterizagado de filmes finos e multicamadas.
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